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摘要(译)

一种超声探头，包括压电元件、形成在压电元件的第一主面主要部分、
第一侧面和部分第二主面上的第一电极和形成在压电元件的第二主面的
主要部分、第二侧面和部分第一主面上的第二电极，两个电极通过以分
别平行于压电元件侧边的方式形成在压电元件的第一和第二主面上的两
个凹槽而相互隔离，所述电极具有良好的振动和探测性能。
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